Zatacznik nr 7

(pieczg¢ Oferenta)
Specyfikacja techniczno-punktowa
Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe mikroskopu
konfokalnego do zastosowan z zakresu biologii i materialoznawstwa oferujemy realizacj¢ zamowienia zgodnie z:
- opisem przedmiotu zamoéwienia,

- ponizsza specyfikacja techniczna.
Mikroskop bedzie wykorzystywany do prac badawczych-analiza komoérek i ich oddziatywanie na powierzchni¢ biomateriatu oraz dydaktyki w
Instytucie Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie. Ze wzgledu na specyfik¢ badan prowadzonych w Instytucie urzadzenie musi
spetnia¢ minimalne wymagania wyszczegdlnione w ponizszej tabeli w kolumnie (1). Przy technicznej ocenie przedstawionych ofert uwzglednione
zostang dodatkowe wymagania wymienione w kolumnie (2). Punktowa ocena dodatkowych wymagan podana jest w kolumnie (3).

Minimalne wymagania podstawowe Wymagania dodatkowe uwzgledniane przy technicznej ocenie | Punktacja za
oferty wymagania
dodatkowe
1) ) 3)
mikroskopu konfokalnego
Statyw mikroskopu ze $ruba makro i Automatyka. Port TCP/IP wbudowany w statyw mikroskopu do podtaczenia do 10
. . .. . . pkt
mikrometryczng z portami USB, RS. sieci komputerowej w celach diagnostycznych
Mikroskop prosty, dolnostolikowy,
automatyczny
Optyka dla $wiatta odbitego i fluorescencji, Apochromatyczne o$wietlenie w $wietle odbitym i fluorescencji 20 pkt
korygowana
Lampa rtgciowa- o$wietlacz fluorescencyjny
100W z przestong
Ostona przed $wiattem fluorescencyjnym
Oswietlacz $wiatla przechodzacego 100 Wat
halogenowy
Rewolwer obiektywowy 6-cio gniazdowy Wigcej gniazd oraz miejsce na zainstalowanie pryzmatéw Nomarskiego dla 1 pkt
kazdego z obiektywow, rewolwer bez zewngtrznego okablowania




Wbudowany reflektor filtrow z miejscem na

Wymiana filtréw bez narzgdzi i bez wytaczania mikroskopu

minimum 6 filtrow fluorescencyjnych i I pkt
moduléw optycznych
Automatyczne ustawianie ostro$ci w osi Z. Mozliwo$¢ mniejszego kroku w osi Z 6 pkt
Krok oraz powtarzalno$¢ 25nm. Wspdétosiowe
osobne $ruby mikro/makro do ustawiania
ostrosci
Sterowanie, programowanie statywu Mozliwo$¢ zaprogramowania ustawien dla kilku uzytkownikow 2 pkt
mikroskopu bez konieczno$ci uzywania
zewngtrznego komputera
Przyciski sterujace mikroskopem Swobodne programowanie przyciskow 5 pkt
automatycznym na statywie mikroskopu
Wbudowany w statyw port kamery cyfrowej Port umozliwiajacy podtaczenie drugiego urzadzenia do rejestracji obrazu, oprocz 15 pkt
kamery podtaczonej do tubusa okularowego, o innym podziale $wiatta kamera
okulary
Stolik skanujacy o zakresie ruchu 75 x 50 mm
Oswietlacz fluorescencyjny z lampa rteciowa | Oswietlacz fluorescencyjny automatycznie centrowany 20 pkt

100W ustawiajacy palnik w najbardziej
optymalnej pozycji

Tubus binokularowy z regulacja rozstawu
zrenic z portem kamery niezaleznym od portu
wbudowanego w statyw mikroskopu

Okulary o powigkszeniu 10x, pole widzenia 23
mm, ergonomiczne ostony gumowe
Regulacja dioptryjna w obydwu okularach

Obiektywy 10x, 20x, 50x, do $wiatla odbitego,
p6tplanapochromatyczne, obiektyw 63x
zanurzeniowy z immersja wodna, wszystkie
obiektywy specjalizowane do obrazowania
konfokalnego




Zestaw filtréw do pracy z kombinacja

Filtry dla eGFP i Cy3 o podwyzszonej transmisji, powyzej 95%

10 pk
wzbudzen. Filtry do fluorochroméw DAPI, 0 pkt
eGFP i Cy3.

Gtowica konfokalna: Mozliwo$¢ petnego automatycznego ustawienia mikroskopu, gtowicy i laseréw 5 pkt

Modut skanujacy z dwoma detektorami
(fluorescencja i $wiatlo odbite)
Elektronika sterujaca glowica i laserami
w czasie rzeczywistym, niezalezna od
komputera PC stuzacego do akwizycji i
obrébki obrazéw, umozliwiajaca
analiz¢ danych podczas skanowania
Zautomatyzowany reflektor z minimum
6 miejscami na zwierciadla dichroiczne
Dwa automatyczne kota filtréw
emisyjnych, kazde minimum 8§-mio
pozycyjne

Regulowana przystona konfokalna
($rednica, przesuw w osiach X 1Y)
Obszar skanowania obracany w
zakresie 0 — 360 stopni co 0,1 stopnia
Swobodnie definiowalny obszar
zainteresowania (w zakresie
wzbudzania oraz akwizycji)

Predko$¢ skanowania co najmniej 2600
linii na sekunde

Obszar skanowania co najmniej 2048 x
2048 pikseli dla 8 kanatéw
detekcyjnych dla akwizycji 8 i 12 bitéw
Zakres zoom optycznego co najmniej
0,5x ... 30x

na podstawie informacji zawartych w zapisanym uprzednio obrazie
konfokalnym




Elektronika sterujaca glowica i laserami w
czasie rzeczywistym,

Elektronika czasu rzeczywistego sterujaca niezalezna od komputera PC
umozliwiajaca analizg danych podczas skanowania

5 pkt

Lasery
e Laser helowo-neonowy 543 nm ImW
e Laser helowo-neonowy 633 nm 5 mW

Komputer do systemu LSM:

Procesor: Dwurdzeniowy 3.4GHz,

Plyta gtéwna z kontrolerem RAD + Gigabit
Ethernet

RAM: 4GB DDR2-667,

1x HDD SATA II 500GB 7.2k

FDD- 3.5”- 1.44

DVD SuperMulti SATA +R/RW,

Grafika: ATI Fire GL V5600 512MB
Monitor LCD 30 cali

Oprogramowanie:

e Sterowanie mikroskopem automatycznym,
gtowica konfokalna oraz laserem

e Zapisywanie i przywracanie konfiguracji
zaleznych od metodyki badan

¢ Tryby akwizycji: punkt, linia/linia famana,
ramka, stos Z, serie czasowe oraz ich
kombinacje

e Usdrednianie i sumowanie akwizycji

e Obrbébka obrazu: dodawanie, odejmowanie,
mnozenie oraz dzielenie logiczne, ,ratio”,
przesunigcie, filtry (low-pass, median, high-
pass, definiowane przez uzytkownika)

¢ Rzut ortogonalny (XY, XZ, YZ)

e Przekrdj 3D pod katem przestrzennym
definiowanym przez uzytkownika

® Projekcje (stereo, maximum, transparency)




dla pojedynczych obrazow i serii czasowych
Kodowanie wg. gtebokosci (pseudo-
kolorowe przedstawianie informacji o
wysokosci)

Interpolacja stoséw Z

Dowolny wyboér i modyfikowanie tablic
koloréw (LUT)

Adnotacje

Profil intensywno$ci, pomiary liniowe i
wedtug krzywych dowolnych ksztattéw
Pomiary dtugosci, katow, obszaréw,
intensywnosci

Archiwizacja danych z systemem
zarzadzania eksperymentami

Eksport i import danych obrazowych wraz z
parametrami akwizycji

Wiele obstugiwanych formatéw plikéw
(m.in. TIF, BMP, JPG, PSD, PCX, GIF,
AVI, Quicktime)

Analiza topograficzna powierzchni z
pomiarami profili, topografii i objgtosci
Sktadanie obrazéw XY ze stolika
skanujacego

Platforma antywibracyjna- Stét antywibracyjny
7z plyta granitowa

GWARANCJA

24 miesigcy gwarancji na wszystkie elementy
systemu liczony od daty podpisania protokotu
odbioru bez zastrzezen.




